
IMCS-2100-CZ 小型直拉法晶体生长炉

IMCS-2100-CZ是一款小型直拉法晶体生长炉，适用于提拉法生长单晶，其最高温度可达

2100℃。设备主要由提拉机构和感应加热炉体组成，提拉机构具有提拉及旋转功能，炉体采用感

应加热，将熔融的原料中插入籽晶，通过籽晶缓慢旋转并向上提拉，使熔融原料在籽晶底部逐渐

冷却凝固，形成各种单晶棒。

电源需求

·输入电压：380VAC，三相

·感应加热最大输入电流 50A
·最大输出功率 25KW

真空腔体

·真空腔体采用 304不锈钢制作

·真空腔体尺寸：Φ350×350mm
·腔体门上有一石英窗口（Φ120mm）,用于观察材料熔化，种籽晶和长晶过程

·一个 KF25接口和一个 KF40真空接口在腔体后端

·ISO160接口在腔体左侧，用于连接分子泵系统。

提拉机构

·提拉机构采用精密伺服电机驱动

·提拉速度：0.1-10mm/hr
·籽晶旋转速度：0.1-23RPM



·移动行程：0-150mm
·提拉机构可快速移动 35mm/min

提拉法用籽

晶杆组件

·设备标配一套籽晶夹紧夹具，可手动调节实现籽晶的夹紧。

·可用籽晶尺寸范围：0.5-4mm
·籽晶夹紧夹具材料：高温合金钢，使用温度：≤800℃（建议在真空或气氛保

护下使用）

·设备标配一套坩埚组件，用于客户盛放物料

·坩埚尺寸：φ50*50 mm

真空&气氛

·真空腔体种可抽真空和通入惰性气氛

·设备中配有一个数显真空计，测量范围为 10^-5 ~ 1000 torr
·真空度：6.7 x 10-3pa（采用分子泵系统）

＜100pa(采用机械泵）

·可在本公司选配各种真空泵，标配为机械泵

感应加热

·25KW（30-80KHz）高频感应电源

·感应线圈：Φ90mm*80mmH
·热场材质：石墨

·设备需要：116L/min的循环水冷机

控制面板

·嵌入式操作系统中英文互换图形界面，7寸真彩触屏输入，智能式人机对话模

式，实验过程更加直观，操作更加便捷；可控制提拉速度，提拉行程，籽晶杆

转速和工作温度

·可预存多条工艺曲线，避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦；

·非线性式样温度修正；

·无纸记录功能，实时记录实验数据

质保

整机一年保修，控制屏质保贰年，终身技术支持。

 特别提示：1.耗材部分如加热元件，热电偶，样品坩埚等不包含在内。

2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。
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